Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia — semestr zimowy (20202)

PONIEDZIALEK / Monday ‘
Grupa 20m 21 22 23 24 25 26
godz. (MTMX-131) (1P-131) (1P-132) (MT-131) (MT-132) (MT-133) (MT-134)
815 - 900 MIE
Nanotechnologies and PKUP lab.
Nanomaterials FIZ proj. % gr. co 2 tyg.
915 . 10% lab. ELO ¢w. 5. 250
od 5 tyg.
1015 - 1100 ) ELO éw. MIE
Manufacturing PKUP lab
Technology | e Vi %
1115 - 1200 Lecture ELO éw. s. 250
Fiz
1215 -13% lab. MIE
‘l':::" od 5 tyg. WM lab.
Engineering Physics 0d5 t. Ew. % gr. co 2 tyg.
1315 - 14% Lab. ve: 5. 250
Zajecia z sem. 2
149 - 15% MIE
WM Y;I:)VI lab.
cw : FIZ % gr. co 2 tyg.
1515 16% od > tye. lab. 5. 250
od 5 tyg.
16%5-17% MIE
Foreign Language lab.
Tutorial % gr. co 2 tyg.
175-18% 5.250

WTOREK / Tuesday
Grupa 20m 21 22 23 24 25 26
godz. (MTMX-131) (1P-131) (1P-132) (MT-131) (MT-132) (MT-133) (MT-134)
815 - 900
Jezyk obcy - ¢wiczenia

915 - 1000

Electric

s w0 Circuits Il
10%-11 Lab
ELT1 - wyktad
115 - 129
1215 -13%
Mechanics of MAT Il - wyktad
1315 - 149 Structures Il
Lecture, Tutorial

A0 MEiL

1400 - 15%
PKUP — wyktad
| potowa semestru

1515 - 1600

16'5-17%
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SRODA / Wednesday
Grupa 20m 21 22 23 24 25 26
godz. (MTMX-131) (1P-131) (1P-132) (MT-131) (MT-132) (MT-133) (MT-134)
815 . goo
s WM
English C1 level % gr. co 2 tyg. Fiz Odlgti.
915 - 10% 5. 250 lab. Y.
od 5 tyg.
10%5-11% MIE
PTW-I WM lab. oy
. lab. . a
proj. oelsie % gr. co 2 tyg. cw.
11%5-12% | Basjcs of Automation and ’ 5. 250
Control |
1215-13% Lot WM
WM
) lab.
Cw. FIZ
1315 - 14%0 CDWLS lab.
PKUP PTW-II od 5 tyg.
14% . 150 proj. proj.
Calculus Il
Lecture
1515 - 1600
Wychowanie fizyczne
godz. 1530 —17%
1615_ 1700
1715_ 1800

CZWARTEK / Thursday

Grupa 20m 21 22 23 24 25 26
godz. (MTMX-131) (1P-131) (1P-132) (MT-131) (MT-132) (MT-133) (MT-134)
815 - 90 MIE ELO ¢éw.
Calculus Il
Tutorial " Iab.2 . PTWT”
r.co . ro
915 _ 10% NL-327 8 %o ve Proj
’ PKUP
. proj.
10%° - 11% Foreign Language, 'I\:LE ELO cw. T
English C1 level % gr. co 2 tyg. e
11%5-12% Tutorial s. 250 oKUP WM
Proj. éw.
1215 . 130 MIE ELO ¢w.
FMD - | lab.
Lecture % gr. co 2 tyg.
1315 - 14%
s. 250 WM
PTW-II WM lab PKUP
roj. Ew. ’ roj.
149 . 150 Al MIE od 5 tyg. proj
FMD - | lab.
Project % gr. co 2 tyg.
1515 16% s. 250
PTW-II
proj. FiZ
16%5- 17 MIE lab.
lab. od 5 tyg.
% gr.co 2 tyg.
17%5-18% s. 250
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PIATEK / Friday
Grupa 20m 21 22 23 24 25 26
godz. (MTMX-131) (IP-131) (1P-132) (MT-131) (MT-132) (MT-133) (MT-134)
815 - 900
FEM
lEEuE Jezyk obcy - ¢wiczenia

915 - 1000
1015 - 1100

FEM

Lab. PTW Il — wyktad
1115 - 1200
12'%-13% MIE wyktad
1315 - 14% WM wyktad
14% - 150 | Physical Education and

e ERT1
1515 16% Tutorial
14:00-15:30
Tryb zdalny
Zdalny mieszany
Stacjonarny mieszany
Stacjonarny

Sale:

A-0, AC, A2 NL-323, NL-325, NL-327, NL-329 mieszczg sie w gmachach Nowym-Lotniczym i Aerodynamiki (budynki wzdtuz Al. Niepodlegtosci)
T-5, T-207, T-310 miesci sie w gmachu Instytutu Techniki Cieplnej, przy ul. Nowowiejskiej 21/25.

MEiL XXX mieszczg sie w Gmachu Wydziatu Mechaniki Energetyki i Lotnictwa
MCHTR XXX mieszcza sie w Gmachu Wydziatu Mechatroniki PW

ROOMS:

A-0, AC, A2 NL-323, NL-325, NL-327, NL-329 are located in Faculty of Power and Aeronautical Engineering (IAAM) (buildings along Al. Niepodlegtosci)
T-5, T-207, T-310 are located in the Institute of Heat Engineering (IHE) building, Nowowiejska 21/25 street.

MEiL XXX is located in the Faculty Power and Aeronautical Engineering
MCHTR XXX is located in the Faculty of Mechatronics

Z - for detailed schedule please contact the teacher

Przyjete skroty:

ELKT - Elektronika

ELT1 - Elektrotechnika I,

ERT1 - Elektronika I,

FEM - Finite Element Method

FI2 - Fizyka 2

FIZ - Fizyka lll,

JA-2 - Jezyk angielski

JO - Jezyk obcy

MAT Ill - Matematyka lll,

MATRL - Materiatoznawstwo - laboratorium

MIE - Miernictwo elektryczne,

MWM - Mechanika i wytrzymatos¢ materiatow

PKUP - Podstawy konstrukcji zespotéw urzadzen precyzyjnych,
PTW II - Podstawy technik wytwarzania Il,

RPR - Rachunek prawdopodobieristwa

WF - Wychowanie fizyczne

WKPI - Wspomagane komputerowo projektowanie inzynierskie
WM - Wytrzymatos¢ materiatéw.

UWAGI:
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SEMESTR Il

GE - zajecia odbywajg sie w gmachu Elektroniki;
GM - zajecia odbywajg sie w gmachu Mechatroniki;
GTCh - zajecia odbywaja sie w gmachu Technologii Chemicznej (AS — aula $rednia);



